附件：场发射扫描电镜相关信息

仪器名称：场发射扫描电镜

仪器型号：S－4800

生产厂家：HITACHI

主要配置：二次电子探测器，五轴马达，离子泵，涡轮分子泵。
技术指标：
加速电 压：0.5～30 kV

二次电子分辨率：1.0nm (15KV); 2.0nm (1KV); 1.4 nm (1KV, 减速模式)。
放大倍率：×20～×800000
主要用途：
1. 观察块状金属、非金属固体材料、纤维、薄膜的表面或断面微区的形貌；
2. 微粒或纤维形状的观察及尺寸分析；
3. 材料及电子器件失效分析的测试。
样品要求：

1. 不能含挥发性物质；
2. 不具有磁性；
3. 生物样品自行固定。
